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Katoda do plaDl1otronu na duże obciążenia prądowe 

Przedmiotem wynalazku jest katoda do plazmotronu na duże obciążenia prądowe. 
Dotychczas znane i stosowane katody do plazmotronów na duże obciążenia prądowe np. według zgło­

szenia Politechniki Lubelskiej nr P-218 304 r. posiadają katody z wkładką zaopatrzoną w zespół cylindry­
cznych wkładek cyrkonowych zamocowanych na obwodzie. Katody z kOI1cówkami ';l zespołem wkładek 

cyrkonowych charakteryzowało ograniczone obciążenie prądowe, a praca ich mogła być niestabilna. 
Istotą wynalazku jest to, że w kOIlcówce katódy zamocowany jest pierścień cyrkonowy będący źródłem 

strumienia plazmy. 
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest duża stabilność strumienia plazmy przy dowolnie małej jego 

średnicy i możliwość stosowania dużych obciążell prądowych. 
Katodę według wynalazku przedstawiono schematycznie na rysunku z których fig. l przedstawia widok 

katody od strony roboczej, a fig. 2 - przekrój wzdłużny katody, kOllcówki. 
KOI1c6wka katody l posiada od strony roboczej wykonane wytoczenie cylindryczne do którego wciś­

nięty jest cylindryczny pierściell cyrkonowy 2. Cyrkonowy pierścieti 2 jest źródłem strumienia plazmy. 

Zastrzeżenie patentowe 

Katoda do plazmotronu na duże obciążenia prądowe z końcówką, mamienna tym, że w końcówce 
zamocowana jest wkładka cyrkonowa (2) w kształcie pierścienia. 
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